
用于实验室和半导体加工的定制 Ptfe 晶圆支架
货号: PTFE-38

简介

这是一种高纯度、定制加工的

PTFE（聚四氟乙烯）支架，专为安全处理和加工导电玻

璃、晶片和光学元件等精密基材而设计。

了解更多

支架尺寸（用于方形样品） 最大样品厚度 推荐烧杯尺寸

10-15 毫米 < 1 毫米 250 毫升

15-20 毫米 < 1 毫米 250 毫升

21-25 毫米 < 1 毫米 250 毫升

25-30 毫米 < 1 毫米 250 毫升

35-40 毫米 < 1 毫米 500 毫升
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